
电子束蒸发涂层无氧铜坩埚
货号: KMS06

简介

电子束蒸发涂层无氧铜坩埚可实现各种材料的精确共沉

积。其可控温度和水冷设计可确保纯净高效的薄膜沉积

。

了解更多

外径和高度 35*17 毫米 40*17 毫米 45*22 毫米 50*25 毫米
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